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SIGFundagao - Sistema Integrado de Gestdo de Fundagao de Apoio

Item |Grupo do | Material Quant. Unid. de |Situacao
Mat. Solic. Medida
1 30099 PECA DE REPOSICAO DE EQUIPAMENTO 1.0000 Unidade |CANCELADA|

Item Apoiado: Pegas e mat. de reposigéo p/ o Microscépio Eletronico de Varredura - MEV/FEG (M1/A8)

Especificagdo Complementar: Pecas para manutengéo preventiva para Microscépio Eletronico de Varredura por Emisséo
de Campo Zeiss Auriga 40. Devido ao uso continuo do equipamento, é necessaria a realizagao de manutengao preventiva a
fim de garantir o bom funcionamento e evitar falhas inesperadas. Professor responsavel: NICOLAU APOENA CASTRO.

Contato: +55 84 8788-5613

2

30099

PECA DE REPOSICAO DE EQUIPAMENTO

1.0000

Unidade

EM ANALISE
- COMPRAS

Item Apoiado: Pecas e mat. de reposi¢ao p/ o Microscopio Eletrénico de Varredura - MEV/FEG (M1/A8)

Especificagdo Complementar: Aquisicdo de um (1) Cathode TFE 174C para Microscépio Eletronico de Varredura por
Emissao de Campo Zeiss Auriga 40; Professor responsavel: NICOLAU APOENA CASTRO. Contato: +55 84 8788-5613

3

30099

PECA DE REPOSICAO DE EQUIPAMENTO

1.0000

Unidade

EM ANALISE
- COMPRAS

Item Apoiado: Pecas e mat. de reposi¢ao p/ o Microscopio Eletrénico de Varredura - MEV/FEG (M1/A8)

Especificagdo Complementar: Aquisicao de 1 Abertura de 40 Micra para Microscopio Eletrénico de Varredura por Emissao
de Campo Zeiss Auriga 40; Professor responsavel: NICOLAU APOENA CASTRO. Contato: +55 84 8788-5613

4

30099

PEGA DE REPOSICAO DE EQUIPAMENTO

1.0000

Unidade

EM ANALISE
- COMPRAS

Item Apoiado: Pecas e mat. de reposi¢ao p/ o Microscopio Eletrénico de Varredura - MEV/FEG (M1/A8)

Especificagdo Complementar: Aquisigdo de 1 Abertura do Extrator para Microscépio Eletrénico de Varredura por Emissao
de Campo Zeiss Auriga 40; Professor responsavel: NICOLAU APOENA CASTRO. Contato: +55 84 8788-5613

5

30099

PECA DE REPOSICAO DE EQUIPAMENTO

1.0000

Unidade

EM ANALISE
- COMPRAS

Item Apoiado: Pegas e mat. de reposi¢ao p/ o Microscopio Eletronico de Varredura - MEV/FEG (M1/A8)

Especificagdo Complementar: Aquisicao de 1 AberturadeFilmeFino-6- Furos(7/10/20/30/6) para Microscépio Eletronico de
Varredura por Emissdo de Campo Zeiss Auriga 40; Professor responsavel: NICOLAU APOENA CASTRO. Contato: +55 84
8788-5613

6

30099

PECA DE REPOSICAO DE EQUIPAMENTO

2.0000

Unidade

EM ANALISE
- COMPRAS

Item Apoiado: Pegas e mat. de reposi¢ao p/ o Microscopio Eletronico de Varredura - MEV/FEG (M1/A8)

Especificagdo Complementar: Aquisigao de dois (2) Vedagao de cobre do catodo para Microscopio Eletronico de Varredura
por Emissdo de Campo Zeiss Auriga 40; Professor responsavel: NICOLAU APOENA CASTRO. Contato: +55 84 8788-5613

7

30099

PEGCA DE REPOSIGCAO DE EQUIPAMENTO

2.0000

Unidade

EM ANALISE
- COMPRAS

Item Apoiado: Pecas e mat. de reposigéo p/ o Microscépio Eletrénico de Varredura - MEV/FEG (M1/A8)

Especificagdo Complementar: Aquisi¢céo de dois (2) Anodo para Microscopio Eletrénico de Varredura por Emissao de
Campo Zeiss Auriga 40; Professor responsavel: NICOLAU APOENA CASTRO. Contato: +55 84 8788-5613

8

30099

PECA DE REPOSIGCAO DE EQUIPAMENTO

1.0000

Unidade

EM ANALISE
- COMPRAS

Item Apoiado: Pegas e mat. de reposigéo p/ o Microscépio Eletrénico de Varredura - MEV/FEG (M1/A8)

Especificagdo Complementar: Aquisicdo de um (1) Parafuso Anodo M4 para Microscépio Eletrénico de Varredura por
Emissao de Campo Zeiss Auriga 40; Professor responsavel: NICOLAU APOENA CASTRO. Contato: +55 84 8788-5613

9

30099

PECA DE REPOSIGCAO DE EQUIPAMENTO

1.0000

Unidade

EM ANALISE
- COMPRAS

Item Apoiado: Pegas e mat. de reposigéo p/ o Microscépio Eletronico de Varredura - MEV/FEG (M1/A8)

Especificagdo Complementar: Aquisicdo de um (1) Anel de Centralizacao NW-25 Viton/Poli para Microscopio Eletrénico de
Varredura por Emissdo de Campo Zeiss Auriga 40; Professor responsavel: NICOLAU APOENA CASTRO. Contato: +55 84
8788-5613

10

30099

PECA DE REPOSICAO DE EQUIPAMENTO

1.0000

Unidade

EM ANALISE
- COMPRAS

Item Apoiado: Pecas e mat. de reposicao p/ o Microscopio Eletrénico de Varredura - MEV/FEG (M1/A8)

Especificagdo Complementar: Aquisicdo de um (1) Filtro p/o Silenciador para Microscépio Eletrénico de Varredura por
Emissao de Campo Zeiss Auriga 40; Professor responsavel: NICOLAU APOENA CASTRO. Contato: +55 84 8788-5613

11

30099

PECA DE REPOSICAO DE EQUIPAMENTO

1.0000

Unidade

EM ANALISE
- COMPRAS

Item Apoiado: Pecas e mat. de reposi¢ao p/ o Microscopio Eletrénico de Varredura - MEV/FEG (M1/A8)

https://sigfundacao.funpec.br/sigfundacao/app/projetos/requisicoes/consultaRequisicoes.jsf
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Quant. Unid. de |Situacao
Solic. Medida
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Item |Grupo do | Material
Mat.
Especificagdo Complementar: Aquisicdo de um (1) Kit de vedacao Edwards para Microscopio Eletrénico de Varredura por

a0 de Campo Zeiss Auriga 40; Professor responsavel: NICOLAU APOENA CASTRO. Contato: +55 84 8788-5613
Unidade |EM ANALISE

- COMPRAS

Emiss.
12 130099 PECA DE REPOSICAO DE EQUIPAMENTO 1.0000

Item Apoiado: Pegas e mat. de reposi¢ao p/ o Microscopio Eletrénico de Varredura - MEV/FEG (M1/A8)

Especificagdo Complementar: Aquisicao de um (1) Chiller a agua Refrigeracao com ar para Microscopio Eletronico de
Varredura por Emissdo de Campo Zeiss Auriga 40; Professor responsavel: NICOLAU APOENA CASTRO. Contato: +55 84

8788-5613
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